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Presidência da República
DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Exposição de Motivos

Nº 3, de 17 de fevereiro de 2021. Alteração do afastamento do País do Ministro de

Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, objeto do despacho publicado no Diário

Oficial da União de 28 de janeiro de 2021, Seção 2, página 1, para fazer constar o

período de 21 de fevereiro a 2 de março de 2021, mantidas as demais condições.

Autorizo. Em 19 de fevereiro de 2021.
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